


















































专利名称(译) 超声波装置和超声波装置

公开(公告)号 US20180161816A1 公开(公告)日 2018-06-14
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[标]发明人 KOJIMA CHIKARA

发明人 KOJIMA, CHIKARA

IPC分类号 B06B1/06 H01L41/053 A61B8/14 A61B8/00

CPC分类号 B06B1/0629 H01L41/0533 A61B8/145 A61B8/4488 A61B8/4494 A61B8/54 A61B8/04 A61B8/085 
A61B8/14 A61B8/4281 A61B8/4422 A61B8/4427 B06B1/0622 B06B1/0692

优先权 2016239751 2016-12-09 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波装置，包括：基板，包括第一表面中的第一凹槽部分和第二
凹槽部分;振动膜设置在第一表面上并封闭第一凹槽部分和第二凹槽部分;
第一压电元件设置在振动膜上并且在平面图中与基板的厚度方向观察时
重叠第一凹槽部分;第二压电元件设置在振动膜上并且在平面图中与第二
槽部分重叠。基板设置有将第一凹槽部分连接到第二凹槽部分的第三凹
槽部分。基板设置有第四凹槽部分，该第四凹槽部分在平面图中在远离
第一压电元件和第二压电元件的方向上延伸并且连接到第三凹槽部分。
提供了将基板的与第一表面相对的第二表面连接到第四凹槽部分的孔部
分。
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